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Введение. Модернизация приемного тракта оптико-электронных приборов послужило 

поводом для разработки и проектирования приемных устройств неплоской формы, которые 

повышают оптические характеристики тракта [1]. Точное изготовление и входной контроль 

фотоприемников криволинейной формы вызывает ряд трудностей, обусловленных 

конструктивными, технологическими и пр. признаками. Большое количество иностранных 

источников показывает, что с точки зрения технологии возможно создать криволинейную 

приемную структуру [2,3]. 

 

Основная часть. При проектировании приемной поверхности криволинейной формы 

основными параметрами является прочностные характеристики материала объекта. Материал 

и форма разрабатываемого объекта должны подбираться таким образом, чтобы при 

испытаниях, в процессе транспортировки и эксплуатации изделие сохраняло свою целостную 

структуру. Объектом исследования на прочность является приемная поверхность 

криволинейной формы, представляющая из себя тонкую пластину монокристаллического 

кремния с размерами 23х23 мм. Монокристаллический кремний имеет высокий предел 

прочности (𝜎𝑆𝑖 = 450 МПа) [4]. Основываясь на экспериментальной оценке прочности 

кремниевой матрицы при трехточечном изгибе [5] был выбран критерий прочности на разрыв 

при растяжении 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 385 МПа. Конструктивными параметрами в исследовании являются 

толщина кристалла в диапазоне значений от 30 до 110 мкм и радиус кривизны поверхности в 

диапазоне от 20 до 600 мм. 

Входной контроль изготовленной приемной поверхности осуществляется при помощи 

методов и средств измерений, которые классифицированы по различным признакам: 

геометрические, оптические и механические. Для фотоприемников криволинейной формы 

важно сохранить целостность активной поверхности, поэтому для контроля радиуса кривизны 

поверхности оптические средства измерения являются приоритетными. 

 

Выводы. Результаты оценки технологической возможности изготовления фотоприемника 

криволинейной формы будут полезны при проектировании геометрических параметров 

приемника. Для входного контроля изготовленных криволинейных приемников 

рекомендуется использовать оптические средства измерений. 
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